


































专利名称(译) 超声探头，超声诊断成像设备和超声探头的制造方法

公开(公告)号 US9427209 公开(公告)日 2016-08-30

申请号 US14/167504 申请日 2014-01-29

[标]申请(专利权)人(译) 柯尼卡株式会社

申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达，INC.

当前申请(专利权)人(译) 柯尼卡美能达，INC.

[标]发明人 OKUDA SHUHEI

发明人 OKUDA, SHUHEI

IPC分类号 A61B8/14 A61B8/00 B06B1/06

CPC分类号 A61B8/4444 B06B1/0622 B06B1/0677 A61B8/4405 A61B8/4483

优先权 2013016800 2013-01-31 JP

其他公开文献 US20140221841A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种超声探头，其基于要接收的驱动信号输出超声波。超声探头
包括复合压电层，其中压电材料和聚合物材料以一维阵列或二维阵列交
替排列，声反射层的声阻抗高于声阻抗。复合压电层和粘合复合压电层
和声反射层的粘合层，其中在与声反射层粘合的复合压电层的粘合表面
中，聚合物材料部分在与声反射相反的方向上凹入与压电材料部分相
比，层侧。
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